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MIKROSKOPY A PROJEKTORY

STREDICIi MIKROSKOPY
MATI3, MAT16, MAT18, MA 121, MA 111, MA112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA
117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3
Pouziti: pro stfedéni a ustavovani nastroju a obrobkd, kontrolu mefitek a radiusu
zavitd, porovnavani tvard soucasti.
Technicka data:
Tubus  :standard @ 25 h5, délka 110 mm, jiné prumery a delka na prani
Okular  : standard 40 mm
Zvetseni 010, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100x
Upinaci prvky pro MA 110, 111, 112, 112-Za 117 SZ se zavitem M 20x0,75:
- Morse 0-1-2-3-4-5

MA 121 -ISO (SA) 30-40-50
-W 10, 12, 50, 25
-SV 65-70-102-2
- Trubkovy 1-2" atd.
Na pozadani i jiné paramety.
DIN 2080A MA 111 Technicka data stiedicich mikroskopu
-T—-j ——-——ﬁF Zvetseni (x) 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100
MA 112-2 Zorneé pole
(@ v mm) 138 92 69 55 46 34 27 23 1,8 1,3
M, - Typ pracovni vzdalenost (mm)
-,.\: : MA 111 150 105 75 60 50 40 30 20 15
" MA 112 145 95 75 60 50 40 30 25 15
~. i}l MA 112-2 185 145 105 80 65 50 40 25 15
o MA 113 260 160 115 90 80 60 50 45 35 28
: MA 113 G-77 55 50 50 45 25
rlip VA 112 MA 116 225 155 115 95 80 60 45 40 30 20
MA 117 Sz-1 65 45 40 30
MA 117 SZ-2 75 40 50 40 25
MA 117 SZ-3 95 50 60 50 25
MA 121 165 120 90 65 60 45 35 30 20 15

MA 121EC - 002

MA 129-3

MA 129-4

MA 129-8

MIKROSKOP PRO MERENI OTREPU MA 121 EC-002
Jednoduchy mikroskop pro meéreni otfepu u plecht po stfihani na ndzkach.
Zvetseni 1 62,5X

Primeér zorného pole : 2,2 mm

Zamérna deska R-M-6 se 100 dily

Vzdalenost dild 20,02 mm

Mikroskop je opatien malym osvétlenim na kloubovém drzaku.

OKULARY

Standardni okular 40 mm je mozné nahradit mericim okularem MA 132 (tech.
parametry viz tabulka), pfipadné nékterym z okulart pro méfeni a kontrolu Uhlu
MA 129-..(08, -3, -4).

Odecitani: 1" nebo 0,01°

Volitelny rozsah: 1x360, 2x180, 4x90

Vystup dat: RS 232

ZvétSeni | Zorne pole Odecitani
12,5 x 10 mm 0,01 mm
25,0 x 5mm 0,005 mm
62,5 x 2 mm 0,002 mm
125,0 x I mm 0,001 mm
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MA 153-5

MA 114n

MA 114pvFi

/T- /f‘\\ Kw Ohniskové desticky

Standardne dodavana desticka R1, dalsi stupnice,

R1 R1-1 R1-2 kfizove profily a pod. na prani:
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R5-7 R3 R3-4 R-M-11
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R-M-6 R6-1 R-M-12
Déleni stupnic ohniskovych desticek
Zvetseni (x) Déleni
R1 R4 R3-4 R-M-11 R-M-12
R1-1 R-M
R-M-6
10 0,5 0,125 0,1
12,5 0,1
15 0,125
20 0,25 0,05
25 0,2 0,075 0,05
42 0,02
50 0,1 0,025 0,02
62,5 0,02
75 0,025
100 0,05 0,0125 0,01
125 0,01

Souradnicové stiredici mikroskopy

Typ MA 110

Pouziti: méfeni a kontrola obrobkd pfimo na obrabécich strojich nebo pouZiti pfi
stavbé meficich piipravku.

Sestava: mikroskop MA 111 s vestavenym osveétlenim MA 114b, pficne sane
v kulickovém vedeni, mikrometricka hlavice s Cislicovym odectem.

Meérici rozsah 1 20x20 mm
Odecitani - 0,002 mm
Presnost mikrom. Sroubt : 0,005 mm

Priklady souradnicovych a stredicich mikroskopt: MA 106, MA 107

Pripravky pro jemné piestavéni stiedicich mikroskopu

Typ MA 430
Pouziti: k zaostreni obrazu stredicino mikroskopu. MA 430 Ize upevnit na stojan
MA 172 nebo do specidlnich pfipravkd. Posuv 30 mm.

Typ MA 153-5
Pouziti: Je vhodny predevsim pro specialni pfipravky. Ozubeny prevod. Posuv
40 mm.

Osvétleni stiedicich mikroskopu

Zlepseni svételnych podminek Ize u stfedicich mikroskopt dosahnout pridavnym
osvetlenim. Pridavne osvétleni muze byt odnimatelné nebo pevne zabudované do
mikroskopu, Ize je upevnit do upinaci objimky kloubovych zavésu, ktere umoznuji
umistit osvétleni do potfebneho mista.



MA 330-113G-77

MA 173-130EG

MA 173-240E

MA 176

Maly mikroskop

Pouziti: méreni malych soucasti

technicka data MA 330-113G-77 MA 331-113G-77
meéfici rozsah 25x25 mm 50x50 mm
odecitani 0,001 mm 0,001 mm
zvétseni 30 x 30 x
zorne pole s osvetlenim 24,6 mm

Dilensky mérici mikroskop MA 173-130 EG

Mikrometricka hlavice pro posuv méficino stolu, Ize pouZit i digitalni mikrom.
hlavice s odecitanim 0,001 mm.
Alternativni provedeni MA 17 3-240 E (mikroskop nahrazen projektorem).

technicka data MA 173-130 EG MA 173-240 E
meéfrici rozsah 50 x50 mm 50 x50 mm
presnost odecitani na noniu 0,002 mm 0,002 mm
presnost mikrometr. vietene 0,002 mm 0,002 mm
odecitani na kruhoveém stole 10 10
odecitani na uhlové hlavé 5 10

2 kruhového stolu 130 mm 130 mm
rozte¢ mezi T-drazkami 90 mm 90 mm
zvetseni 30x(10,20,50,100x) dle volby
vyskove prestavéni 100 mm 100 mm

Prislusenstvi na poptavku.

Stabilni projektor MA 176

Projektory je mozne dovybavit dopadajicim osvétlenim (epi E) pro kontrolu
povrchovych ploch nebo prochazejicim osvéetlenim (dia D) pro kontrolu
povrchovych profilt, drazek, atd.

Pouziti: na obrabécich strojich, u pristroju pro sefizovani nastrojd pro CNC
obrabéci stroje, na jednoduchych méficich pracovistich.

technicka data MA 176
mefici rozsah 200 x 100 mm
presnost odecitani na displ. 0,001 mm
plocha stolu 358 x 238 mm
odecitani na opt. uhlomeéru 10

rozte¢ mezi T-drazkami 170 mm
vyskove prestaveéni 140 mm
projektor 240 EG ¢150mm
zvétSeni (dle objektivu) 10, 20, 30, 50, 100x

Alternativy: MA 175:150x 70 mm

MA 177: 300 x 200 mm
Projektor Ize osadit riznymi hlavami, napr. MA 250 EG ¢ 250 mm, nebo foto-
elektronickym projektoremx s automatickym snimanim, pfi najeti na méreny
objekt, hranu pomoci 2 méfitek Heidenhaim a indik. jednotky QUADRA-CHEK
2000.
- vyhodnoceni hazivosti, soustfednosti, pfimosti, kruhovitosti,
- usporadani k libovolne mérene nebo kontrolovane care,
- libovolné umisténi vztazeného bodu,
- prakticky neomezené moznosti ukladani namerenych dat.
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MA 180-400D-230E

MA 180-400D-705

MA 172-TV-Zoom

Technicka data projektoru

Zvétseni (x) | MA 200(220)] MA 230 MA 240 MA 250
A @ A @ A @ A @
10 100 8 100 11 (100 15 | 100 25
20 100 4 100 55 (100 7,5 | 100 12,5
30 90 2,6 | 80 3,6 | 95 5 80 8,3
50 60 1,6 | 55 2,2 | 70 3 70 5
100 35 08 |30 1,1 |40 1,51 40 25
10 60 8 60 1 60 15 | 60 25
20 60 4 60 55 |60 75|60 125
30 50 2,6 | 40 3,6 | 55 5 40 8,3
50 20 1,6 15 22 | 30 3 30 5

A — vzdalenost mezi mérenym prvkem a objektivem (mm)
@ - prumer zorného pole (mm)

Dvousouiradnicové mérici systémy
s indikacni a vyhodnocovaci jednotkou

Pouziti: méreni a kontrola filmd, integrovanych spoju, $ablon, vystfizkd,
rozmernych soucasti apod.
Provedeni: jednoducha a robustni konstrukce, rychloposun i jemny posuyv,
prochazejici i dopadajici osvetelni, indikacni avyhodnocovaci
jednotka QC 2000 (na pozadani i jina), vystup RS 232.

Typ Méfici rozsah Vyskove prestavéni
(mm) (mm)

MA 180-400 430 x 200 100

MA 180-400D 405x 175 100

MA 180-500 520 x 320 100

MA 180-500D 510 x 290 100

Video mérici systémy

Pouziti: jednoduché snimani obrazu kvality povrchu.
Technicka data:

- tubus @ 25 H6, délka 40 mm,

- kamera malého formatu,

- zvétSeni dle vybéru 10 - 50 x,

- osvételni studenym sveétlem,

-TV Zoom.

Samostatné projektorové hlavy
MA 200, MA 220, MA 230, MA 240, MA 250, MA 256, MA260,MA 265, MA 272, MA 525,
a daldi, specialni na poptavku.

Pouziti: vhodnée pro montaZz piimo na obrabéci stroje, pro konstrukci optickych
méficich pfipravkd, pro kontrolu Sablon, dild, moZzno dovybavit
uhloméry, specialnimi obrazovkami ¢i porovnavacimi Sablonami.




Obrazovky (E), porovnavaci sablony (P) a félie (F)

Prochazejici nebo dopadaijici osvetleni, transformatory a dalsi pfislusenstvi na
poptavku. Zveétseni 10, 20, 30, 50 a 100x.

Merici sestava vyuziva k vyhodnoceni a zpracovani vysledkt Mikrosoft Windows.
Prace s pocitacem je velmi jednoducha a bezproblémova, v pfipadé potiZi je

k dispozici napoveda. Stejne obrazce jako na kruhovych obrazovkach "E" Ize dodat
na porovnavacich sablonach "P" nebo na foliich "F".

Program umoznuje:

- mefeni a konstrukci bodu, ¢ar, kruht, oblouku, vzdalenosti a uhly,

- automatickeé znazorneni méfenych prvkd v okénku obrazovky,

- jednotlivé mérene prvky Ize zadat az 100 mérficimi body,

- kontrolu toleranci rozmeérd a pozice, pravouhlosti, rovnob&znosti

Sablona @ obrazovky pro projektory

E 80 80 mm MA 200, MA 220
E110 110 mm MA 230

E 150 150 mm MA 240

E 250 250 mm MA 250, MA 260, MA 272
E 300 300 mm MA 250, MA 260, MA 272

MA 240GCC-30

Pripravky s projektorovymi hlavami

MA 240 GCC-30 - projektor s nastavenim 30° nebo 90°, vhodny pro horizontalni
sledovani tvart a profild na bruskach a jinych obrabécich
strojich. MozZne levoruke i pravoruké nastaveni.

MA 158-1-... - opticke kontrolni a méfici zafizeni pro okamzite vyhodnoceni
diferenci obrobku pfimo na obrabécim stroji. Projektor je
otocny (360°) s ustavenim v intervalech 45¢.

MA 158-1-220 DGP  projektor @ 80 mm
MA 158-1-... MA 158-1-230 DGP  projektor @ 110 mm
MA 158-1-240 DGP  projektor @ 150 mm
MA 158-1-113 EG mikroskop

Technicka data:

Meérici rozsah podelny 280 mm
Meérici rozsah pricny 240 mm
Odecitani 20,01 mm
Vyskove prestavéni 60 mm
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MA 121

Maly pfenosny mérici mikroskop

Pouziti: méfeni a kontrola stupnic méfitek (vhodné dovybavit realnym
obrazem), méfeni pruméru vtisku pii méreni tvrdosti dle Brinella

Mikroskop standardné vybaven zameérnou deskou se stupnici a osvétlovadi.
Za priplatek Ize dovybavit realnym obrazem.

Technické parametry

Typ

Zveétseni

Pramér zorneho pole
Pracovni vzdalenost
Zamerna deska
Stupnice

Déleni stupnice
Pocet dilku

MA 121-21-B2/R-M-11
42x

3mm

45 mm

R-M-11

0-3 mm

0,02 mm

150

MA 121-21-B2/R-M-12
25x

6 mm

65 mm

R-M-12

0-6 mm

0,05 mm

120

Na poptavku okular MA 132 s odecitanim 0,001 mm

R-M-11 R-M-

12

3x 50 = 150 dilkii 6x20 = 120 dilkii




